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	摘要(中)	本論文的主要研究重點在於開發出一種陣列式多孔壓電噴頭模組，並經由實驗測試其可行性與穩定性，找出噴頭模組可噴出液體的視窗範圍。本次研究所用的壓電材料型號為PZT5H，長寬高為100mm×10mm×1mm；驅動電壓源則使用國科會精密儀器發展中心所研發的可調高壓信號產生器，其可產生最高輸出電壓200


+/-V ptp，並配合外接信號產生器，以產生1萬Hz以上的頻率輸出；噴墨液體固定為5cP的標準黏度液(矽油)；噴孔數量30孔，大小則為50μm ～200μm之間。實驗參數固定以最高的輸出電壓，搭配1Hz～20kHz的高低頻率，並觀察在以上的條件下，此噴頭模組是否具有可行性。在歷經一連串的重複實驗後，本論文找出在頻率介於1Hz~20kHz之間，噴頭模組具有將液體噴出的能力，進而分析噴出後液體的物理狀態，證明本研究所開發出的壓電噴頭模組其可行性相當高。
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